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(54) Verfahren zum Fugen beschichteter Materialien durch Stanznieten mit Halbhohlniet 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fugen be- 
schichteter Materialien durch Stanznieten mit Halbhohl- 
niet (2), insbesondere von organisch und anorganisch 
ein- und meh rfachbeschichteten Stahl- und/oder Alumini- 
umblechen. Vor dem Fugevorgang wird ein Opferbiech 
(5) auf die Matrize (3) aufgelegt, welches als Unterlage fur 
die darauf 2u legenden Fugeteile (1) dient. Das Opferbiech 
(5) wird beim Stanznietvorgang in die Gravur der Matrize 
(3) eingeformt. Nach dem Stanznietvorgang liegen die 
verbundenen Fugeteile (1) und das Opferbiech (5) ge- 
trennt voneinander vor. Mit Hilfe des Verfahrens lassen 
sich beschichtete Bleche weitestgehend ohne Beschadi- 
gung der Beschichtung der Unterseite mittels Stanznieten 
durch Halbhohlniet verbinden. 
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